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单轴晶光学晶体折射率测量方法

1 范围

本标准规定了单轴晶光学晶体折射率测量方法的环境要求、测量原理与方法、检测仪器要求、待测

量样品准备、测量步骤、数据处理和不确定度评定。
本标准适用于单轴晶光学晶体的折射率测量,其他光学晶体的折射率测量可参照执行。

2 测量环境要求

测量环境要求如下:

a) 温度:21℃±3℃,测量过程中温度变化不大于0.5℃;

b) 相对湿度:不大于30%;

c) 振动:满足设备对环境的振动要求。

3 测量原理

垂直入射法测量单轴晶光学晶体折射率的测量原理如图1所示。通过测量入射光经过待测晶体的

折射角和入射角,由折射定律计算获得待测晶体的折射率。被测晶体加工成直角棱镜样品,晶体光轴位

于入射直角面内,当特定波长的非偏振平行光垂直入射到直角面时,由于o光和e光的折射率不同,经
过晶体后在出射面发生不同角度折射,通过自准直仪分别测量o光的折射角io和e光的折射角ie及入

射角θ,由公式(1)和公式(2)计算可得样品的折射率no和ne。

no=
sinio
sinθ

…………………………(1)

ne=
sinie
sinθ

…………………………(2)

式中:

no———o光折射率;

ne———e光折射率;

io———o光折射角;

ie———e光折射角。
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